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摘要(译)

有机LED显示器很容易出现因老化引起的发射光在一个显示器矩阵上的
不均匀性，所以需要迅速、精确地校准一台已经初始校准的显示器设备
中的这种不均匀性。因为发射光的衰减遵守指数规律，所以发光输出的
变化可以通过累计一段经过时间内每个独立像素的驱动电流(即进行数值
积分)来预测；然后根据这种预测到的变化对每一个像素调整该驱动电流
以便对该衰减进行补偿。也描述了校准不均匀性的另一种可能性，即安
排一个光检测器，譬如一台摄影机，来测量不同单个像素或几组像素发
射的光，适当沿X、Y和Z轴移动该光检测器使它们的大小逐步不断变
大，并同时在每一步校准不均匀性。
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